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Plasmatechnologien fiir die Oberflachenmodifizierung und Schichtabscheidung sind
industriell etabliert und die meisten Produkte der Halbleitertechnik, der Automobil-
industrie, der Medizintechnik etc. sind ohne technologische Plasmaprozesse kaum
noch vorstellbar.

Zur Gewdhrleistung der Prozesssicherheit beim Einsatz der Plasmatechnik ist aber
eine spezifische Prozesskontrolle unerldsslich. Zur Verbesserung dieser Diagnostik
und damit letztlich auch zur Kostenreduktion der Fertigungsprozesse ist eine standi-
ge Weiterentwicklung der relevanten Diagnostiken erforderlich.

Dieser Thematik widmet sich der Workshop ,Diagnostik von Prozessplasmen: Mdg-
lichkeiten, Grenzen und Anwendungen”. Aus einschlagigen und renommierten
Forschungseinrichtungen werden die neuesten Ergebnisse der Plasmadiagnostik
vorgestellt und die Umsetzung bei einigen Industriepartnern aufgezeigt. Neben
sehr speziellen diagnostischen Methoden werden auch relativ einfach einsetzbare
Methoden vorgestellt, die fiir einen industrienahen Einsatz gut geeignet sind.

Der Workshop wendet sich damit gleichermaf3en an
Entwickler und Praktiker der Plasmatechnik und dem Anlagenbau sowie
Physiker und Techniker aus der Grundlagenforschung.

Der Workshop wird veranstaltet von der Europdischen Forschungsgesellschaft Diinne
Schichten e.V. (EFDS) unter dem Patronat der Deutschen Gesellschaft fiir Plasma-
technologie (DGPT), der Universitdt Kiel, der Ruhr-Universitat Bochum und dem
Fraunhofer FEP Dresden.

Die EFDS ist als Mitglied der AiF Initiator von Projekten des vom BMWi geforderten
Programms Industrielle Gemeinschaftsforschung” (IGF) und wiirde es begriiBen,
wenn auf dem Workshop gekniipfte Kontakte zu neuen gemeinsamen Vorhaben
fiihren wiirden.

Prof. Dr. Peter Awakowicz,
Ruhr-Universitat Bochum

Prof. Dr. Holger Kersten,
Christian-Albrechts-Universitat zu Kiel

Dr. Katrin Ferse, Europaische
Forschungsgesellschaft Diinne
Schichten e.V., Dresden

Dr. Peter Frach, Fraunhofer-Institut fiir
Organische Elektronik, Elektronenstrahl-
und Plasmatechnik FEP, Dresden

Vorabendprogramm - Dienstag, 8. Dezember 2015

19:00 Get-Together im Restaurant, Freiberger Schankhaus”
am Neumarkt Dresden

www.freiberger-schankhaus.de

© Frgiberge..r S(hankhau_s"

Workshop - Mittwoch, 9. Dezember 2015

10:00

10:05

10:30

10:55

10:20
11:50

12:15

12:40

Erdffnung und BegriiSung

Dr. Katrin Ferse
EFDS, Dresden

Anforderungen und Randbedingungen zur Plasmadiagnostik unter
Produktionshedingungen

Dr. Michael Klick, Dr. Thomas Schiitte
Plasmetrex GmbH, Berlin; PLASUS GmbH, Mering

Robuste Plasmadiagnostik mit der Multipolresonanzsonde:
Grundlagen

Prof. Dr. Ralf-Peter Brinkmann

Lehrstuhl fiir Theoretische Elektrotechnik (TET), Ruhr-Universitat Bochum

Prozesssteuerung und —regelung mit der Multipolresonanzsonde:
Beispielhafte Anwendung in ausgewahlten Plasmen

Prof. Dr. Peter Awakowicz

Lehrstuhl fiir Allgemeine Elektrotechnik und Plasmatechnik (AEPT),
Ruhr-Universitat Bochum

Pause

,Nutzung von Sonden- und emissionsspektroskopischer Diagnostik fiir
die Prozesssteuerung beim Magnetronsputtern”

Dr. Peter Frach

Fraunhofer-Institut fiir Organische Elektronik, Elektronenstrahl- und
Plasmatechnik FEP, Dresden

Energie- und Impulseintrag bei Plasma-Oberfléchen-Prozessen

Prof. Dr. Holger Kersten
Institut fiir Experimentelle und Angewandte Physik,
Christian-Albrechts-Universitat zu Kiel

Prozesskontrolle und Qualitatssicherung in industriellen
Beschichtungsanlagen mittels spektroskopischem Plasmamonitoring

Dr. Thomas Schiitte
PLASUS GmbH, Mering

Workshop - Mittwoch, 9. Dezember 2015

13:05
14:05

14:30

14:55

15:20
15:50

16:15

16:40

16:50

Mittagspause

Infrarot-Absorptionsspektroskopie an Plasmen fiir industrielle
Anwendungen

Prof. Dr. Jiirgen Ropcke

Leibniz-Institut fiir Plasmaforschung und Technologie e.V. (INP),
Greifswald

Mikrowelleninterferometrie an Prozessplasmen

Prof. Dr. Jiirgen Meichsner

Institut fiir Physik, Universitét Greifswald

Energieaufgeloste Massenspektrometrie bei Zerstaubungsprozessen
Dr. Carsten Bundesmann

Leibniz-Institut fiir Oberflichenmodifizierung (I0M), Leipzig
Kaffeepause

Elektrische Diagnostik an Prozessplasmen

Dr. Michael Klick
Plasmetrex GmbH, Berlin

Inline Prozessiiberwachung fiir Atmospharendruck-Jet-Plasmen
in der Klebtechnik

Dr. Jorg Ihde

Fraunhofer-Institut Fertigungstechnik und Angewandte
Materialforschung IFAM, Bremen

Zusammenfassung und Schlusshemerkungen

Prof. Dr. Holger Kersten
Institut fiir Experimentelle und Angewandte Physik,
Christian-Albrechts-Universitat zu Kiel

Ende des Workshops

Programmdnderungen vorbehalten!




